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Keksinndn nimitys — Uppfinningens bendmning

Optinen tiedontallennus
Optisk dataregistrering

Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinndn kohteena on optinen tiedontallen-
nusvdline, joka k&sittdd valoa l&pdisevan
substraatin (1); valoa absorboivan kerrok-
sen (2), joka pddllyst@d substraattia laser-
sdteen absorboimista varten; ja valoa hei-
jastava kerros (3), joka paadllystdd valoa
absorboivan kerroksen (2). Suuren heijastus-
suhteen ja modulaatioasteen saavuttamiseksi
kyseiselld substraatilla (1) on pintakerros
valoa absorboivan kerroksen (2) vieressa,
jota pintakerrosta voidaan muunnella ener-
gialla, jota syntyy valoa absorboivan ker-
roksen laserséteen (7) absorptiossa, opti-

sesti luettavien kuoppien (5) muodostamisek-

Uppfinningen avser ett optiskt datare-
gistreringsmedium, som omfattar ett ljus-
genomsldppligt substrat (1); ett 1ljusab-
sorberande skikt (2), som ligger &ver
substratet fdr absorption av en laser-
strdle; och ett ljusreflekterande skikt
(3), som ligger &ver det ljusabsorberande
skiktet (2). F8r erndende av ett hégt
reflektionsférhdllande och hég modula-
tionsgrad har nidmnda substrat (1) ett yt-
skikt intill det ljusabsorberande skiktet
(2}, vilket ytskikt kan deformeras me-
delst energi, som uppkommer vid det ab-
sorberande skiktets absorption av laser-
stralen (7) och astadkommer optiskt l&s-

bara gropar (5).
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